「半導体専門実践講座」受託研修生のお申し込みについて
　　受託研修生を希望される方は、下記様式等をダウンロードし、必要事項を記載（入力）の上、ご提出ください。

　　　希望される方が作成するもの

　　　　１．受託研修生許可願（１）

　　　　２．開講科目、コマ一覧表（兼申込書・許可書）（２）

　　　　３．「半導体製造プロセスにおける分析・評価技術」実習項目希望調査表（該当者のみ）（３）

　　　希望される方、又は派遣する会社等団体の担当者が作成するもの

　　　　４．「半導体専門実践講座」受託研修生申込に係る連絡表（４）
　　　注意事項　1】１は、必要事項を記載（入力）の上、署名、捺印し、送付してください。

　　　　　　　　2】１，２，３は、各自１通ずつ作成してください。

　　　　　　　　3】２，３，４は、必要事項を入力の上、できれば電子ファイルにて送付してください。
　　　　　　　　　　　　4】　受託研修生の研修料は、許可書を送付後、金融機関へ振り込みいただくようにご案内いたします。

　　　　　　　　　　　　5】　個人情報を含むファイルを電子メールで送付する時は、パスワードを付与してください。
　　　　提出締切　　平成２２年５月７日（金）

　　　　送付先　　〒７３９－８５３０　東広島市鏡山一丁目３番１号

　　　　　　　　　　　広島大学大学院先端物質科学研究科　運営支援グループ　半導体専門実践講座担当

　　　　　　　　　E-mail:tchprosm(at)hiroshima-u.ac.jp    (at)は、半角の@に置き換えてください。　　

　　　　　　　　　Fax:082-424-7000　
